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Hochschule fir angewandte Wissenschaften

17. Fertigungstechnisches Kolloquium

Laserquellen fir Mikro- bis Makroanwendungen - eine Ubersicht
Dr.-Ing. Matthias Busch, TRUMPF- Laser- und Systemtechnik
GmbH

Laserschweil3en - ein modernes Flgeverfahren
Dr.-Ing. Matthias Busch, TRUMPF- Laser- und Systemtechnik
GmbH

Laserschneiden mit CO,- und Festkorperlaser
Dipl.-Ing. Karl Gerhard Kasel, TRUMPF- Werkzeugmaschinen
GmbH

Laserbeschriften - ein modernes, schnelles Beschriftungsverfahren
Dipl.-Ing. Torsten Grof3er, TRUMPF- Laser- und Systemtechnik
GmbH

Mittwoch, den 12. 06. 2013; 15.00 Uhr
Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena
Carl-Zeiss-Promenade 2

Haus 4; HOrsaal 7

Alle Interessenten sind dazu recht herzlich eingeladen!



